
































专利名称(译) 有机发光二极管显示面板及其制造方法和掩膜板

公开(公告)号 US20190341430A1 公开(公告)日 2019-11-07

申请号 US15/750698 申请日 2017-07-05

[标]申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司
成都京东方光电科技有限公司

申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
成都京东方​​光电科技有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 京东方科技集团股份有限公司.
成都京东方​​光电科技有限公司.

[标]发明人 LEE SEUNGMIN
ZHANG WENXUAN
XIONG LI
ZHONG LU
YUAN HONGGUANG
PARK BEUM KU

发明人 LEE, SEUNGMIN
ZHANG, WENXUAN
ZHENRUI, FAN
XIONG, LI
ZHONG, LU
YUAN, HONGGUANG
PARK, BEUM KU

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/50 H01L51/56 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/0097 H01L51/5012 H01L27/326 H01L51/56 H01L21/027 H01L27/3244 H01L27/32

优先权 201610945114.2 2016-11-02 CN

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

布置了有机发光二极管显示面板及其制造方法和掩模板。该有机发光二
极管显示面板包括弯曲部分和非弯曲部分，该弯曲部分包括多个有机发
光二极管，该有机发光二极管包括光调节表面，并且该光调节表面为：
构造为能够引导从有机发光二极管产生的光朝向非弯曲部分出射。
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